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290046-2026 - Procedura konkurencyjna

Szwajcaria — Sprzet laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjatkiem szklanego) — Multitube
thermal processing furnace (MTPF) for oxidation and LPCVD at the PSI PICO cleanroom

OJ S 82/2026 28/04/2026

Ogtoszenie o zamowieniu lub ogtoszenie o koncesji — tryb standardowy

Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca
Oficjalna nazwa: Paul Scherrer Institut (PSI)
E-mail: publictenders@psi.ch
Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego
Sektor dziatalnosci instytucji zamawiajgcej: Edukacja

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: Multitube thermal processing furnace (MTPF) for oxidation and LPCVD at the PSI PICO
cleanroom
Opis: The equipment to be procured is a multitube thermal processing furnace (MTPF)
essential for the deposition of materials for quantum, photonic and x-ray applications of the
groups at the LNQ and LXN laboratories and for all PSI cleanroom users. The MTPF should
have a horizontal arrangement of the tubes and should be capable to process in one load up
to 50 wafers of 200 mm diameter with good within-wafer, wafer-to-wafer and batch-to-batch
uniformity. The MTPF should have an automation option allowing to process, at least, 4 wafer
batches of 50 wafers in the same or different tubes one after the other without the presence of
operator. The MTPF shall be delivered with four 200 mm compatible tubes: — Tube 1:
atmospheric thermal dry and wet oxidation (quartz tube up to 1050°C; optional SiC tube up to
1250°C); — Tube 2: LPCVD stoichiometric Si3N4 layers for photonic applications and low-
stress SiNx layers for membrane fabrication; — Tube 3: LPCVD TEOS-based SiO2 layers; —
Tube 4: LPCVD polycrystalline and amorphous Si. The MTPF shall be installed through the
wall, with the loading station on the cleanroom side and the remaining equipment (furnaces,
electronic racks, gas cabinets, pumps and related infrastructure) on the gray room side. It shall
be capable of 24/7 operation with a guaranteed uptime of at least 90% and a minimum 2-year
warranty.
Identyfikator procedury: d74d9614-7dfe-4e07-a231-9f9897b42fc7
Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamowienia: Dostawy
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 38000000 Sprzet laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjgtkiem
szklanego)

2.1.4. Informacje ogodlne
Informacje dodatkowe: Other requirements The bidder must confirm acceptance of the terms
of business and the essential requirements in writing. The contractor shall award this contract
only to bidders who comply with the conditions stipulated in the tender documents and the
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legislation, in particular occupational health and safety regulations, ruleson working conditions,
equal pay regulations, as well asenvironmental law, competition law and anti-corruption
provisions.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6. Podstawy wykluczenia
Powody wykluczenia zrédta: Dokumenty zamowienia

5. Czes¢ zamowienia

5.1. Czes¢ zamowienia: LOT-0000
Tytut: Multitube thermal processing furnace (MTPF) for oxidation and LPCVD at the PSI PICO
cleanroom
Opis: The equipment to be procured is a multitube thermal processing furnace (MTPF)
essential for the deposition of materials for quantum, photonic and x-ray applications of the
groups at the LNQ and LXN laboratories and for all PSI cleanroom users. The MTPF should
have a horizontal arrangement of the tubes and should be capable to process in one load up
to 50 wafers of 200 mm diameter with good within-wafer, wafer-to-wafer and batch-to-batch
uniformity. The MTPF should have an automation option allowing to process, at least, 4 wafer
batches of 50 wafers in the same or different tubes one after the other without the presence of
operator. The MTPF shall be delivered with four 200 mm compatible tubes: — Tube 1:
atmospheric thermal dry and wet oxidation (quartz tube up to 1050°C; optional SiC tube up to
1250°C); — Tube 2: LPCVD stoichiometric Si3N4 layers for photonic applications and low-
stress SiNx layers for membrane fabrication; — Tube 3: LPCVD TEOS-based SiO2 layers; —
Tube 4: LPCVD polycrystalline and amorphous Si. The MTPF shall be installed through the
wall, with the loading station on the cleanroom side and the remaining equipment (furnaces,
electronic racks, gas cabinets, pumps and related infrastructure) on the gray room side. It shall
be capable of 24/7 operation with a guaranteed uptime of at least 90% and a minimum 2-year
warranty.

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamoéwienia: Dostawy
Gtoéwna klasyfikacja (cpv): 38000000 Sprzet laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjgtkiem
szklanego)
Opcje:
Opis opcji: According specification PSI-PICO-JK67-001 Rev.1.0 chapter 1.5.3

5.1.2. Miejsce realizacji
Miejscowos¢: Villigen PSI
Kod pocztowy: 5232
Podpodziat krajowy (NUTS): Aargau (CH033)
Kraj: Szwajcaria

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Inny okres: Nieznany

5.1.4. Wznowienie
Maksymalna liczba wznowien: 1

5.1.6. Informacje ogodlne
Zastrzezony udziat:
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Udziat nie jest zastrzezony.

Nalezy poda¢ imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe cztonkéw personelu
wyznaczonych do realizacji zamowienia: Jeszcze nie wiadomo

Projekt zaméwienia niefinansowany z funduszy UE

Zamowienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji
Zrédta kryteridw wyboru: Dokumenty zaméwienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamoéwienia
Kryterium:
Rodzaj: Jako$c¢
Opis: Award criteria
Opis stosowanej metody, jezeli nie mozna przypisa¢ wagi kryteriom: The award criteria are
defined in the documentation.

5.1.11. Dokumenty zamowienia
Dostep do niektorych dokumentéw zamowienia jest zastrzezony
Informacje o zastrzezonych dokumentach sg dostepne pod adresem: https://www.simap.ch/en
/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Kanat komunikacji ad hoc:
Nazwa: Simap.ch

5.1.12. Warunki udzielenia zamowienia
Warunki zgtoszenia:
Zgtoszenie elektroniczne: Dozwolone
Adres na potrzeby zgtoszenia: https://www.simap.ch/en/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Jezyki, w ktérych mozna sktadac¢ oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu: angielski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Dozwolone
Oferenci mogg ztozy¢ wiecej niz jedng oferte: Niedozwolone
Termin skfadania ofert: 20/07/2026 14:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas
Srodkowoeuropejski letni
Okres, przez ktéry oferta musi pozosta¢ wazna: 120 Dni
Warunki zaméwienia:
Wykonanie zamoéwienia musi odbywac sie w ramach programéw zatrudnienia chronionego:
Jeszcze nie wiadomo
Warunki dotyczgce realizacji zamowienia: Further details in the official publication on simap.ch
Fakturowanie elektroniczne: Wymagane
Stosowane bedg zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane bedg ptatnosci elektroniczne: tak
Zasady finansowe: Further details in the official publication on simap.ch

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupéw:
Brak dynamicznego systemu zakupow

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
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Organ odwotawczy: Tribunal administrativ federal

Informacje o terminach odwofania: Instructions on legal remedies In accordance with Article 56
paragraph 1 of the Public Procurement Act (PPA), a written appeal against this decision can
be lodged with the Federal Administrative Court, P.O. Box, 9023 St. Gallen, Switzerland,
within 20 days of notification. Any appeal is to be submitted in duplicate and must include what
is being sought, the grounds for appeal, evidence and the signature of the person lodging the
appeal or his or her representative. A copy of this decision and available evidence must be
included. The provisions of the Administrative Procedure Act (APA) on legal holidays do not
apply in accordance with Article 56 paragraph 2 of the PPA.

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia: Paul Scherrer Institut (PSI)

8. Organizacje

8.1. ORG-0001
Oficjalna nazwa: Paul Scherrer Institut (PSI)
Numer rejestracyjny: 9b458f54-ab31-4dad-a5b8-f1€9a6b16a87
Adres pocztowy: Forschungsstrasse 111
Miejscowos¢: Villigen PSI
Kod pocztowy: 5232
Podpodziat krajowy (NUTS): Aargau (CH033)
Kraj: Szwajcaria
E-mail: publictenders@psi.ch
Telefon: +41563102111
Adres strony internetowej: https://www.psi.ch
Role tej organizaciji:
Nabywca
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia

8.1. ORG-0002
Oficjalna nazwa: Tribunal administrativ federal
Numer rejestracyjny: BVGER
Adres pocztowy: Postfach
Miejscowos¢: St. Gallen
Kod pocztowy: 9023
Podpodziat krajowy (NUTS): St. Gallen (CH055)
Kraj: Szwaijcaria
E-mail: info@bvger.admin.ch
Telefon: +41584652626
Adres strony internetowej: https://www.bvger.ch
Role tej organizaciji:
Organ odwotawczy

8.1. ORG-0003
Oficjalna nazwa: Simap.ch
Numer rejestracyjny: CHOO1
Adres pocztowy: Holzikofenweg 36
Miejscowos¢: Bern
Kod pocztowy: 3003
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Podpodziat krajowy (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Kraj: Szwajcaria

E-mail: support@simap.ch

Telefon: +41584646388

Adres strony internetowe;j: https://www.simap.ch
Role tej organizaciji:

TED eSender

Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: 324bdbea-b2b3-449e-b67c-ad6f1294fd5¢c - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o zamdwieniu lub ogtoszenie o koncesji — tryb standardowy
Podrodzaj ogtoszenia: 16

Ogtoszenie — data wystania: 25/04/2026 02:25:51 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski,
czas $rodkowoeuropejski letni

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: angielski, niemiecki,
francuski

Numer publikacji ogtoszenia: 290046-2026

Numer wydania Dz.U. S: 82/2026

Data publikacji: 28/04/2026
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